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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Формирование компетенций, в соответствие с учебным планом, дать представление о современных методах

исследования структуры и свойств конструкционных и функциональных материалов

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Metal-carbon nanocomposites/Металлугле-родные композиционные наноматериалы

2.1.2 Spintronics materials and devices / Материалы и элементы спинтроники

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Material Selection / Выбор материалов

2.2.2 Micro and nano sensors/ Микро- и наносенсоры

2.2.3 Simulation methods/ Моделирование и проектирование микро- и наносистем

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-4: Способен формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их внедрение в области

материаловедения и технологии материалов для микро- и наносистем в соответствии с тенденциями и

перспективами развития микро- и наносистемной техники, энергосберегающих технологий и использованием

последних достижений науки и техники

Знать:

ПК-4-З1 Основные методы получения и измерения характеристик полупроводниковых материалов

Уметь:

ПК-4-У1 Определять существенные для выпускаемых изделий параметры и характеристики перспективных материалов,

технологических процессов и оборудования.

Владеть:

ПК-4-В1 Анализ информации с целью улучшения качественных и количественных показателей качества выпускаемых

изделий микроэлектроники


